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Formulace feSeného problému

Ve své diplomové praci se zabyvam navrhem krytovani skenovaciho elektronového mikroskopu. Tento projekt
byl vytvofen pro brnénskou firmu Tescan a.s., ktera se vyvoji a vyrobé téchto pristrojii vénuje. Elektronova
mikroskopie ma v dneSni dobé Siroké uplatnéni v mnoha vyzkumnych a vyrobnich oborech a vétSina
modernich technologii by se bez ni nedokazala obejit.
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Cil prace
Zadani ze strany firmy Tescan bylo vytvofit neotfely design korespondujici se sou€asnymi trendy na trhu a
realizovatelny dostupnymi technologiemi vyroby. Cilem bylo vytvoreni alternativniho designu mikroskopl k

s

soucasnému novému designu, ktery v této dobé mifi na trh jako tfeti generace pfistrojl.

Pranim zakaznika bylo zejména vyfeSeni nékterych klico-vych bodU, kterymi se doposud nikdo nezabyval.
Zejména se jednalo o navrh zakrytovani detektorll a uceleni designu. Dalsi zajimavou ¢asti bylo FeSeni
grafického rozhrani ovladaciho softwaru, které zatim zlstavalo v pozadi zajmu a nebylo nijak jednotné

vyvijeno.

Ve svém navrhu elektronového mikroskopu se chci zaméfit pfedevsim na tvarovy koncept s vyhledovym
horizontem vyroby 5-10 let. Za stéZejni prvky své prace povazuji pfedevSim ucelenost a jednotnost designu s
ohledem na zakrytovani pridavnych senzori. Déale se chci zaméfit na uceleni barevnosti. Z ergonomického
hlediska bych se chtél zamé&fit na optimalizaci rozloZeni prvkd na mikroskopovém pracovisti a zpfehlednéni
ovladaciho softwaru.

Zaver

Navrzeny koncept skenovacich elektronovych mikroskopll Vega3 LM a Lyra3 LM predstavuje tvarovou vizi,
kterou by se mohl ubirat design v tomto odvétvi v budoucnosti.

Charakter tvarovani odrazi sofistikovanost, kvalitu a cenovou hodnotu mikroskopu. Samotny pfistroj plsobi
dominantnim a sebevédomym vyrazem, ktery je podpofen méné vyraznym, ale do peclivého detailu
provedenym mikroskopovacim pracovistém.

Pfedstaveny koncept mikroskopu svym zpracovanim predbihd v oblasti designu sou€asnou produkci a
pfidava tak vyrobku konkurenc¢ni vyhody na trhu, coZ je zejména v dneSni situaci, kdy jsou elektronové
mikroskopy na stejné technické a cenové urovni, dlilezitym prodejnim faktorem.

Fotograficka dokumentace
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